Portaria INEP n° 104, de 22 de julho de 2004

O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anisio Teixeira (INEP), no uso de suas atribuigbes, tendo em
vista a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, a Portaria n° 1.606, de 1° de junho de
2004, e nos termos do art. 9°, VI, VIl e IX, da Lei n® 9.394, de 20 de dezembro de
1996, resolve:

Art. 1° Designar para compor a Comissdo Assessora de Avaliagdo da
Area de Odontologia, os seguintes professores: Alfredo Julio Fernandes Neto,
Universidade Federal de Uberlandia; Eduardo Gomes Seabra, Universidade
Federal do Rio Grande do Norte; Elaine Bauer Veeck, Pontificia Universidade
Catolica do Rio Grande do Sul; José Thadeu Pinheiro, Universidade Federal de
Pernambuco; Léo Kriger, Pontificia Universidade Catdlica do Parana e
Universidade Tuiuti do Parana; Luiza Nakama, Universidade Estadual de
Londrina e Pedro Gregol da Silva, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Em substituicdo a Portaria INEP n° 70, de 3 de junho de 2004 Publicada no Diario
Oficial de 7 de junho de 2004, Secéao 2, pag. 14.

Art. 2° A Comiss3o tem as seguintes atribuigbes:

a) propor diretrizes, objetivos e outras especificagbes
necessarias a elaboracdo dos instrumentos de
avaliacdo a serem aplicados no Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE) dos Cursos de
Graduacgao em Odontologia;

b) propor diretrizes, objetivos e outras especificagbes
necessarias a elaboracdo dos instrumentos de
avaliacdo a serem aplicados na avaliacdo in loco dos
Cursos de Graduagao em Odontologia;

C) elaborar os produtos resultantes dos processos de
construcdo do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (ENADE) e da Avaliagdo dos Cursos de
Graduacéo.

Art. 3° Esta Comissdo esta vinculada a Diretoria de Estatisticas e
Avaliagdo da Educacao Superior (DEAES), do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (INEP).

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

ELIEZER MOREIRA PACHECO
PRESIDENTE

(Publicada no Diario Oficial de 23 de julho de 2004, Sec&o 2, pag. 9)



